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1. Ocena stanu obecnego \
_Urzgdzenia wchodzgce w sktad podsystemu MOTOPNEM W poigczeniu
z urzgdzeniami innyoch podsysiemdéw KSAiP POLMATIK, ; w szdzegdlnodei
. podsysteméw INTEPNEAN i INTELEKTRAN przeznaczone sg do bﬁdowy kla-
s#bznych jednoparame txrowych uktadéw automatyki wolnozmiennych pro- i
cesdéw. przemysxowych oraz uk¥adéw automatyki kompleksowe]j wykorzys=- |
tujgeych- sprzet komputerowy takich jaks:
.= uktady sterbwania,naﬁrzgdnego,
- ukzady bezpoiredniego sterowania cyfrowego.
Podstawowymi grupami urzgdzeil podsystemu sa:
- gitowniki membranowe
- ustawniki,pdzycyjne
- kompletne urzadzenia wykonawcze
- Sitowniki membranowe oraz kompletne urza&zenia wykonawcze produ-
kowane sg w oparciu o dokumentacje liceancyjng firmy Masoheilan oraz
wiasne opracowania przez Zaktady Automatyki MERA-POLNA i Zakiady
Budowy Urzadzes Chemicznych METALCHEIL
Ustawniki pozycyjne produkowane sq.przez Kfakowskq Fabryke,Apa-3;
ratury Pomiarowej MBERA~-KFAP oraz Przedsigbiorstwo Autbmatyki‘Przq-"
" mysZowej MERA-PNEFAL.
Orientacyjng wielko$é obeonej produkcji w poszczegdlnych grupach

urzgdzein z uwzglednieniem eksportu podaje poniZsza tabelae.
Tabela 1. T '

1 Ip | Nazwa grupy urzgdzei | Produkcja.roczna | Eksport w c}agu roku

1 1 /sziuk/ - - [sztuk
L1- | SiZownlil membremows | 12.500 1 2500 _ .
I 2. | Ustawniki pozycyjne. 1  10.000 l 8.000

—<————l-——————l—*————_———k—-—————-————

r—
1 3e | Kompletne urzadzenia I I
wykonawcze 12.000 : 3.000
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oji przemystowej.

Obok wyzej wymienionyoch grup w Zakitadzie Doswiadczalnym MERA-
=PIAP -produkowane byly wohodzace w sktad podsyetemu'MOTOPNEM.silow
niki typu SPB, dotychczas wyprodukowano ich okoio 200 sztuk, z'te-v
go okoto 106,aztuk na eképorf. '

‘Jak wynika z pzyfoczonych danych, duia ozesé produkcji urzadzeﬁ‘
kasde] 2z grub podsystemu, stanowi przedmiot eksportu. _

 Parametry techniczne sitownikdw membranowych-orag.komplétnycp o

urzadzel wykonawezych sg na poziomie podobnybh rozwiazan czotowych

firm Swiatowyche. S . -

Krajowa pfodukcja tych urzgdzen oﬁarta jost-prawie wytgcznie o kra=-
Jowa bazg materiatowg i krajoue'%echnologie.
Ogganiozeniem uniemozliwiajqc&ﬁ w zakresie tych grup urzgdzen wia-
czenie sie¢ do podziatu produkcji i specjalizacji w ramach RWPG,
jest to, ze ﬁrzadzenia te 58 oparfe o caiowy ayatem‘miarc

Ustawniki pozyoyjne produkowane sa na podstawie rozwigzan kra-
jowyoch. '

V4

Ustawnik’ typu A-701 zoatal opracowany z wykorzystaniem elemen-

téw i zespotéw produkowanych w ramach'zakupionej od Siemensa licen-

eji na urzadzeniach wchodzqce w sktad podsystemu INTEPNEAN,

' Ustawnlk ten charakteryzuje sie dobrymi parametrami technicznynmi,

_ jednakte ze wzgledu na stosunkowo nieduzg produkecje nie jest on

gruntownie przebadany i sprawdzony w warunkach normalnej eksploata-

1

'_ ’ : . ‘
‘Ustawnik typu PUp2 ma parametry techniczne odbiegajgce od para-
mqfréw technicznych analogiwznych wyrobéw przodujgcych firm Swia-

“towyoch.

1

Ustawniki wyZe] oméwione sg ustawnikami przeznaczonymi. dla sitow
nikéw spreﬁyﬁowych. Sygnatem wejsciowym do'iyoﬁ ustawnikéw jest

analogowy sygnat pnsumatycznye.
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W kraju nie sg produkowane ustawniki do silgﬁnikéw bezspresy-
nowych, siZownikéw tlokOWychloraz ustawniki z wejéciow§m sygnatem
elgktrycznym. '

Parspektywy rozwoju

Rozwéj urzadzen podsystému MOTOPNEM zwigzany jest z ogélnymi
perspektywémi rozwdju>pneumatyki, a w szezegdlnodei z rozwojem
podsystemu INTEPNEAN,.

Mozliwosé budowy uktaddéw automatyki kompeksowej, w tym rdéwniez
wspétpfacuiacych ze sprzgtéﬁ komputerowym, przy pomocy urzgdzei
pneumatyqznych W znaczhym stopniu rozszcrza zakres dot&chczaso-
wego stosowania jak réwnies éﬁWaréa;perspektyWy-rozwoju dla tej
grupy urzqdzeﬁ;

W okresie najblizszych pietnastu lat na podstawie danych z MERA
~PNEFAL zapotrzebowanie tylko na ukiady regulacji z pneumatyczny-
mi urzgdzeniemi podsystemu INTEPNEAN, bedzie ksztattowako si¢ jak
podano w tablicy 2. | ‘

-

Tablica 2
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Rok |Iloéé uktaddéw regulacji Ilo8é uktaddéw regulacji przeznacsz

Vo festwk/_ ' | byohns eksport/stuk/ =
1 1980 6,000 1. . 1.500
R A N
Crss0l " Tmwoo 1T T T T ene T T
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Zastosowanie ﬁﬁaumtyki do sterowania procesami ciggiymi, jest
nadal duZe 1 nawet obecnie przy gwattownym rozwoju elekfroniki,

urzadzenia pneugatyozne stanowig bardzo duzg grupe.

Y.
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Jak wynika z danych MERA-PUEFAL,

ustawnikéw-pnzycyjnyoh/Wg'danyph tablicy 3..

Tablica 3

i | Wielko$é | Wartosé pro- |

-1 "= """—-"-l"""_-‘-\"-"'—"“-_""'-'

l 5. | produkeji I dukeji ogékam |

|R°k| ogékem/szt/ | mln.z i
8 «000 0

e?_? —-—3-'r'-'-L'— .?_._._._ e

H99ol g.000 | 80 : |

ﬂ995| 7000 4 70

-eew e e em s e o oon e oes o e en’ e e e -

A Na poczgtku lat szces$édziesigtych, przewidywano, Ze wiekszosdé za-.
ktadéw bgdzi; automdityzowana przy uzyciu komputeréw, sterujgoych.

élektryoznymi\sikownikami - przewiéyﬁania te jednak.sie nie spraw-

dzity, gléﬁnie z powodu braku taniego i moggcego zast gpié sitownik

pneundityczny urzgdzeniae.

Sitownik pneumatyczny charakiteryzujgcy sie prosta konmstrukecjg,

niezawodnodcig dziatania przy malych

najpowszephniej stosowanym urzgdzeniem napedowym. '

Na podstawie danych zawartych w Hydraulic Pneumatic thhanical'
fower /12;75/ wynika, Ze wzrost aprzedazy‘sitownikéﬁ w ciggu osta-~
tnich szedciu lat wynbsit 20% w skali rocznej. o

‘Instruments and Control Systems /51,1979/ podaje, %e Masoneilan
w éiagu_10 lat sprzedat 250 tys.zaworéw automatyczuie sterowanych
Camflex II. Instrumentation Technology /11,1979/ podaje, e sikowni-
ki'pneumatycz;e membranowe, w dalszym ciggu bedg dominowaé w napé-
dach zaworéw ze wzgledu na wysokg pewnosé dziatania i niski koszt.
Stwierdzenie to Jest potwierdzeniem 1 przedtuzeniem aktualnoéci
prognozy podanej w Ingtruments and Conbtrol Systems /11,1975/, z ktS-
rej wynikato, ze w ciggu nbjblizszych lat 90% wszystkich sitanikéw

do zawordéw regulacyjnych stanowié bedg sitowniki pneumatyczne.

przewidywana jest produkcja

Wielko$6 pro- ! Wartosé produk-
dukcji na eks- | cji na eksport
port /sztuk/ mln.z

500 i 5

2.000 ! 20
—-———-——'--'—---——-—

1,500 ;15

wymiarach gabarytowyéh, jest
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Wystepujacy w nowoczesnych procesach fechpologioznych wzrost
ztoZzonoSgi systemu rurociggdw, przez kidre przepiywajaq réénorodne
media o duzych oiénieniaoﬁ i temperaturach, sktania do tego; aby
zawlr /urzgdzenie nasfaque/-traktowaé jako czgéé rurociggu, a urzas
dzenie napedowe /aikownik/ jako czesSé ukiadu sterowania.

Dlatego tez poczqtkowb.istniaia fondenoja do traktowenia urzg-
dzef népedowych,'jako integralnej czgfoi zaworu, obecni& istnieje
tendencja do projektowania i1 produkcji urzqdzeﬁ napedowych, jako
' oddzielnych urzgdzen przeznaozonych dla réinych typéw urzgdzeid nas-
tawczych /zaworéw/. ]

Tendencja ta jest uzozeéélnie widoozna w,zakresie duzych sitow-
nikéw, gdzie podkresla sie $akie zalety jak£ latwoéé ioh montazu
:i podigczenia do ukiadu sterowania. '
| Prace .naukowo-badawcze obecnie proiadzone w zakresie urzgdzen
rastawczych, zmierzajgce do opracowania nowych, bardziej ekonomicz-
nych ich rozwigzan, oraz zmiérzq;qce,do maksymalnej eliminacji ge-
nefowanego w tych urza&zeniach hatasu, powodowaé bedg wzrost zain--
teresowania sitownikami, rozwijajgcymi duze moce oraz posiadajgcy-
mi duzg "sztywnosé". ® .

Siloﬁhiki tékie nie powinny byé w trakcie {iich projekfcwania
i konstruowania liczone tylko z punktu.widzenia statycznych wyma-
gall zabezpieczajacych szczelnos$é zamknigeia, ale powinny réwnieé
posiadaé odpowiednisg "sztywnosé" ~ parametr, ktéry obok wspékczjn-
nika -przeptywu Cy /K / stanie sie podstawowym parametrem nowoczes-
nych urzqdzen wykonawczych.

Przyktadem nowych rozwigzan sg sitomiki Sigma F pozwalajqce na
uzyskqnie pieciokgotnie wieksze]j sity wyjSciowej niz w dotychcza-

sowych rozwigzeniach sitownikéw membranowych.
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3+« Propozycje dziatan o -

Podéna w‘czeéci dotyczacej perspektyw. rozwoju aﬁaliza sSwiato~
wych kidrunkéw rozwoju i’zaétuowaﬁ urzadzeﬁ‘pohsystemu.wskézﬁje,~‘
%e urzgdzenia te w dalszym ciggu bedq miakty powazny udziat w ukta-
dach automatydznegalsterowania procesami téchnolqgicznymi. -

_Dotychozasowe doswiadczenia krajowelw;zakresie eksportu kompieta
nych uktaddw automatyki, duza oplagalnoééuteéo eksportu przy opa-
.nowanaj produkeji ﬁrzadzeﬁ podsysteméw INTEPNEAN i INTELEKTRAN
oraz innych urzgdzeﬁ:czeéci'oentralneﬁ produkowanych na licencji,
stwérzajq warunki, w ktérySh efektywnosSé oraz operatywnosé dziata-
nia w tym zakresie w duéym“stopniu bedzie uzalezniona od mozliwoé-
-0l dysponowania réwnie peinym zestawem urzgdzesd podsystemu MOTQ-
ENEM. | \

Spoéféd.wgmieniahydxgrup urzgdzen pods&stemﬁ: sitowniki, urzag-
dzenia do&étkowe, praz‘komplétne urzgdzenia wykonaycze produkowa-
ne na licencji, stagﬁig w zasadzle peiny zestaw potrzebny do auto-
matyzacji proceséw teoﬁhologicznych."' . '

.W‘zakresie produﬁowanych urzgdzeni wohodzgcych do tyoh'frzech
grup, powinno dgzyé sie do polepszenié metod Wytwarzahié poéwala~
jacych na obnizeﬁie lsztéw wytwarzania oraZ'zmniejszenia zuzycia
materiadw, jak‘réwniéﬁ polepszenia wiasno$ci membran. )

Pokazane tendencje w zakresie bﬁdOWy zaworéw, jak ré&niez utrzy-
manie dotychczashwego poziomu nowdczesndéci produkowanych sitowni-
kéw, wymagajq'podjecia pra§~nad opracowaniem 1 wdroZeniem nowej,
genera;ji.sildwnikéw ] pa;ametrach zbliZzonych do sitownikéw

Sigma Fo 7




]

; wejsciowym sygnatem pheumatyocznym, przeznaczonych tylko do siZow-

/’nikéw spreﬁynOWych jednostronnego dziataniaj':, ktérych parametry

poniewaz rozwéj produkcji Slektronicznych urzadzen czesci central-

importowaé z krajéw strefy dolarowej.

Al
s
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. W grupie ustawnikdéw pozycvjkych wobec produkcji tylko ustawnik6w

techniczne odbiegaja od parametréw wyrobdéw czotowych firm éwiatof
wych, nalezy podjaé prace\nad_opracowahiem 2unif1kowanej rodziny
ustawnikéw pozycyjnych. Unifikacja ta powinna wykraczad boza.grupé
ustawnikéw i w konstrukeJi. nalezaloby sbosowad elementy 1 zespoiy
wchodzqce w ‘sktad urzgdzen podsysteméw INTEPNEAN, INTELEKTRAN oraz |
urzgdzen czesci oentrglnej produkowanych na lioencji.

. Szczegblnie wainym jes} ppracoﬁanie us{awnikéw ppéycyjnychwz.ele-

ktrycznymi sygnakem wejSciwym oraz'szybkie podjecie ich produkecji,

nej zardwno systemu iN¢ELEKTRAN, jak réwniez urzqdzed produkowanych
na licencji, bedzie'wymagaz stosowania duze] ilodei tycﬁ urzqdzeﬁ
w budowanych w kraju i ‘na ekSport uktadach autnmatyzacji komﬁek-
sowej, a ktére w przypadku braku krajowej produkédl, trzeba bedzie

Grupa zunifikowanych ustawalkéw pozyeyjinych o réznych rodzajach
sygnatéw wejéciOWych, powinna réwniez zawieraé ustawniki pozycyjne,
ktére bytyby przeznaczone do wspélpraoy z sitownikami tkokowymi, J
stosewanymi w podsystemie MOTPNEDYN. ‘ )

Ustawniki te pozwolq na rozszerzenie zastosowaﬁ'Silownikéw'tlo-
kowych, charakteryzujacych sie¢ duzymi skokami, rowniez do uktadéw,
w ktérych wvstepuje sygnal analogowye. - : .

- Wozystkie nowo opracowymane urzqdzenla podsystemu MOTOPNEM powin-

ny zapewniaé wspékprace z krajowymi systemami CRPD. .

Ze wzgledu na. poziom reprezentowany obecnie w krajach RWPG nie
przewiduje sieg koordynacji i kooperacji w zakre31e opracowan i
produkcai w tej grupie wyrobdw.

/
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Tablica 4. Stan aktuslny 1 perﬁ_sektywy rozwoju podsystem MOTOPNEM"
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